
 

 

Editorial 
 

 « L'Innovation et la Recherche » 
 
Le pôle ORA à participé du 03 au 05 Juin dernier à la cinquième édition 
du Salon Européen de la Recherche et de l'Innovation qui s'est tenu à la 
Porte de Versailles à Paris. 
Cet évènement a été l'occasion d'explorer et d'analyser le rôle de la    
recherche et de l'innovation en relation avec les questions scientifiques 
actuelles. Cette année, l'évènement a porté sur les thèmes suivants: 
· les nanosciences et la nanotechnologie : portée d'applications,    

bénéfices et risques potentiels ; 
· l'innovation ouverte en France et en Europe. 
 
A cette occasion, le pôle ORA s'est associé avec le CEA LITEN afin de 
mettre en avant la plateforme technologique D2M (Dépôts Micro-
nanostructurés et Multifonctionnels), du site pôle Optique & Vision de 
Saint Etienne. 
 
Cette plateforme rassemble des moyens et procédés de dépôt de      
couches minces par voie humide et de microstructuration qui ont été 
choisis et optimisés pour répondre à des problématiques de grandes  
surfaces et de grands volumes de production. Ils sont destinés à ouvrir 
les micros et nanotechnologies à des secteurs industriels traditionnels, 
aux contraintes de fabrication très différentes de celles de la            
microélectronique. 
 
Elle constitue une clef de l’innovation à disposition de toutes les          
entreprises, aussi bien pour les grands groupes que pour les PME/PMI, 
comme le sont les autres plates-formes technologiques du site pôle    
Optique & Vision : Caractérisation Optique et Photonique, Laser Femto-
secondes... 
 

 
L’équipe du pôle 
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 A vos agendas         

 
Congrès, Conférences, Colloques, Séminaires... 
Retrouvez ici les prochains évènements de l'actualité de l'optique et de 
la photonique : 
 
 

 
 
 
 

 

OPTIQUE Lille 2009 
06/07/2009 Lille FRANCE 

28ièmes Journées Nationales d'Optique Guidée  & Horizons de l'Optique 

http://optiquelille2009.univ-lille1.fr/ 

 

WIO 2009 

20/07/2009 - 24/07/2009 Paris FRANCE 

8th Workshop on Information Optics 

http://www.lss.supelec.fr/WIO-2009/doku.php 

 

ICVS 2009 

24/07/2009 - 28/07/2009 Braga PORTUGAL  

Le 20ieme symposium de l'"International Colour Vision Society" couvrira le plus 
largement possible le domaine de la vision de la couleur. Elle s'adresse aux phy-
siciens aux ingénieurs, physiologistes, psychologues, généticiens, ophtalmolo-
gistes… 

http://labcolour.fisica.uminho.pt/icvs/index.htm 

 

ULTRA FAST OPTICS VII 

31/08/2009 - 04/09/2009 Arcachon FRANCE 

UFO–HFSW '09 will cover a wide range of topics with a special focus on the ge-
neration, amplification and measurement of ultrashort laser pulses: from particle 
and X-ray beams to ultrafast Terahertz sources, from picosecond to attosecond 
durations and from fiber lasers to PetaWatt-class systems.  

http://ufo-hfsw2009.celia.u-bordeaux1.fr/ 

 

COLOQ'11 

07/09/2009 - 09/09/2009 Mouans-Sartoux FRANCE 

La 11ième édition de COLOQ, manifestation biennale sur les lasers, l’optique 
non linéaire, l’optique quantique et les phénomènes d’interaction lumière-matière 

http://www.sfoptique.org/SFO/coloq11/images/Affiche_COLOQ.pdf 

 

ECOC 2009 

21/09/2009 - 23/09/2009 Vienne AUTRICHE 

ECOC est le plus grand salon Européen de l'optique, de la fibre optique et des 
télécoms 

http://www.ecocexhibition.com/modules/serve.cgi 
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Communications  
 

FC300, un équipement de report de puce de haute pré cision 
 

 
Depuis 1977, SET conçoit, fabrique et commercialise des 
équipements pour la microélectronique et le marché des 
semi-conducteurs. Il s’agit plus spécifiquement de machines 
d’hybridation de puces, qui permettent de souder avec une 
précision inférieure au micron, des composants fragiles et de 
petite taille, sur des substrats de grande dimension, jusqu’à 
300 mm de diamètre, avec une force pouvant atteindre 
4000N.  
Les plates-formes de soudure développées par SET excellent 
dans l’assemblage de capteurs infrarouge, de composants 
optoélectroniques, et de microsystèmes, en utilisant des  
technologies à la pointe de l’innovation (flip-chip, 3D         
packaging). 
La grande flexibilité de ces équipements permet la mise en 
œuvre de nombreux procédés d’hybridation comme la      
thermo-compression, la soudure par fusion ou ultrasons ou 
encore la polymérisation de colle par rayonnement ultraviolet 

ou effet thermique.  
Grâce à son savoir-
faire, SET s’est hissée au rang de leader mondial de              
l’hybridation de très haute précision et a pu établir des           
partenariats avec des acteurs majeurs dans les domaines de la 
défense, de la recherche, de l’aéronautique, du médical et des 
télécommunications. Forte de cette expérience, SET            
commercialise depuis quelques années des équipements dédiés 
aux nanotechnologies. 
 

Pour plus d’informations sur nos équipements, allez sur 
www.set-sas.fr ! 

 
Contact : SET 

 Tel : 04 50 35 83 92 / info@set-sas.fr 
 

 
 
 
Demande d’agrément au titre du Crédit Impôt Recherc he 
 

 
Le pôle ORA propose à ses adhérents une assistance technique (pour les projets porteurs               
d’innovation) allant du simple conseil d'orientation (mise en relation avec des experts) jusqu’à la prise 
en charge partielle ou totale de projets (travail en collaboration). Pour cela, le pôle ORA met les      
compétences de ses ingénieurs spécialisés dans les problématiques de l'optique et de la photonique à 
disposition des entreprises. 
Aux vues du potentiel de Recherche et Développement du pôle dans ces domaines, le pôle ORA vient 
d’effectuer une demande d’agrément au titre du Crédit Impôt Recherche (CIR) à l’attention des         
entreprises afin qu’elles puissent déduire de l’Impôt sur les Sociétés une part importante des dépenses 
d’activité de Recherche et Développement (R&D) confiées au pôle. 
Le pôle ORA vous tiendra informé de l’instruction du dossier effectuée par le Ministère de                 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.  

Contact : pôle ORA—David VITALE 
 Tel : 04 77 91 57 44 / d.vitale@pole-ora.com 
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Un nouveau regard pour le télescope HUBBLE 
 
Les capteurs d’images CCD (Charge Coupled Device ou détecteur à transfert de charge) d’e2v vont 
permettre au télescope spatiale Hubble de la NASA d’explorer l’origine et l’histoire de notre univers 
comme jamais auparavant. 

Les capteurs d’images d’e2v équiperont la caméra grand 
angle WFC3 ; un nouvel instrument qui sera intégré 
dans le télescope Hubble pour prendre des photos de 
l’univers d’une  netteté et d’une précision extrême, sur 
une échelle plus grande à travers une large gamme de 
couleurs. Les capteurs CCD d’e2v de haute technologie, 
intégrant les fonctions amincissement éclairé par        
l’arrière, le mode de fonctionnement MPP( Multi Mode 
Pine)  rendront le télescope Hubble encore plus        
puissant. 
Actuellement, la NASA entreprend une mission finale 
afin de réparer et moderniser le télescope. La mission 
STS-125 équipera le télescope en remplaçant            
l’équipement avec de nouveaux instruments intégrant 
des CCD d’e2v pour explorer notre univers avec une 
précision   encore inégalée. 
 

« C’est un exemple incontestable sur l’utilisation des capteurs d’2v pour accélérer les découvertes par 
l’amélioration des  performances du champ du télescope Hubble afin d’atteindre des lieux encore   
inexploitées » a indiqué Brian McAllister, Directeur Général de l’activité imagerie spatiale et scientifique 
chez e2v. 
« Nous avons été heureux de travailler avec le personnel  exceptionnel d’e2v afin d’intégrer cette   
technologie dans le télescope Hubble. La nouvelle caméra permettra des avancées significatives pour 
les observations de grands formats dans l’ultraviolet et le visible ; qui fourniront  de nouvelles            
découvertes sur l’origine de notre univers«  à ajouter le Dr Randy Kimble, Scientifique de l’instrument 
WFC3 au centre spatial Goddard de la NASA. - USA. 

Contact : E2V—Sylvie MATTEI 
 Tel : 04 76 58 30 25 / sylvie.mattei@e2v.com 

 
Une seule LED pour émettre 9 longueurs d’ondes 

 
 

La série OTLA-0100 intègre 9 chips à LED sur un substrat céramique thermiquement conducteur et 
très compact. Elle offre ainsi neuf longueurs d’onde de l’ultraviolet jusqu’au proche Infrarouge. Les    
longueurs d’onde sont : 380nm, 410nm, 460nm, 525nm, 575nm, 595nm, 655nm, et 705nm. 
 
L’illumination globale est comprise dans un cercle de         
diamètre 3.175mm. Cette faible taille de spot facilite le      
couplage au travers d’optiques de focalisation secondaires. 
 
Ce produit peut-être utilisé dans de nombreuses applications 
où la cible (où l’échantillon) doit être illuminé avec des       
couleurs différentes tout en utilisant le même trajet optique.  
Les applications typiques incluent les équipements           
d’excitation par fluorescence, colorimètres, analyseurs de 
sang, analyseurs chimiques cliniques et d‘ADN. De plus,    
l’utilisation de LED offre les avantages de durée de vie et de 
fiabilité inhérents à cette technologie par rapport aux lampes 
halogènes traditionnelles où aux lasers. 

Contact : PERKIN ELMER — Lorraine ROWELLS 
 Tel : 847 537 4277 / lorraine.rowells@perkinelmer.com  
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Un nouveau service de caractérisation 
 
Depuis 1992, Trioptics développe et commercialise des instruments 

haute-performance, destinés à caractériser les composants et systèmes optiques im ageurs . Trioptics 
propose plusieurs gammes d’instruments pour des applications « industrielles » et des larges volumes de 
tests ainsi que des applications « laboratoire » avec des précisions de mesure très élevées. 
Nos stations de test permettent de caractériser la plupart des paramètres optiques et en particulier :     
focale (EFL), frontale (BFL), centrage, rayon de courbure, parallélisme, angles, épaisseur et distance   
inter-lentille, alignement, FTM, astigmatisme, courbure de champ, distorsion, aberrations chromatique, 
front d’onde, asphéricité… 
 
Un nouveau service innovant sans équivalent en Euro pe : 
Trioptics met aujourd’hui son savoir faire à la disposition des     
industriels désireux de vérifier les performances de leurs         
composants sans toutefois investir dans des stations de tests qui 
pourraient s’avérer délicates à rentabiliser. 
Nous avons ainsi mis en place le Trioptics Labs , un laboratoire 
de test équipé des dernières stations de mesure pour assurer la 
caractérisation de lentilles, miroirs, objectifs, zooms, prismes,    
polygones, lames, barreaux laser, cristaux… 
 
Une traçabilité assurée : 
La traçabilité de nos stations de test est assurée par des étalons agréés par les organismes certificateurs 
tels que la PTB (Allemagne), le NPL (UK) ou le NIST (USA). 
Ainsi, pour chaque composant testé, un rapport de test complet et certifié est fourni. 
 
A qui s’adresse ce service et dans quel cas l’utili ser ? 
Nous proposons ce service à tous les fabricants, importateurs ou utilisateurs de composants optiques qui 
souhaitent tester des petites ou moyennes séries. Il peut s’agir d’effectuer un contrôle d’entrée, de        
répondre à une surcharge d’activité, d’évaluer ou comparer des méthodes de mesure ou de valider de 
nouveaux process de fabrication. 
 

Contact : TRIOPTICS - Jean-Marc LIOUTIER 
Tél : 04 72 44 02 03 /  jeanmarc.lioutier@trioptics.fr 

 
 

Votre partenaire pour la réalisation de composants optiques  
 

· Réalisation de lentilles en verre de 3 à 250 mm de diamètre et de tous types suivant plan. 
· Réalisation de miroirs, filtres, prismes, lames à faces parallèles, systèmes polarisants. 
· Réalisation de traitements de surface, aluminure, traitement antireflets, filtres dichroïques de      
couleurs, anticaloriques, miroirs froids, anti-UV jusqu’à 600 mm de diamètre. 
· Réalisation de lentilles injectées de diamètre 3 à 65 mm. 
· Etude et réalisation de collimateurs pour LEDs. 
· Découpe de verre à façon (perçage, chanfreinage, sablage, sérigraphie haute    
température) sur verre float , borosilicate, vitrocéramique… 
· Découpe au jet d'eau, bombage, soufflage trempe chimique et thermique. 
· Travail du tube : sciage, fraisage, perçage, coudage, soudure, flammage.. 
· Polissage et réalisation de faisceaux de fibres optiques (verre ou plastique). 
· Réalisation de générateurs de lumière, de projecteurs et d'encastrés suivant       
spécifications. 
· Réalisation de réflecteurs par repoussage, emboutissage, tournage avec             
métallisation sous vide. A la demande, certains réflecteurs peuvent être réalisés en verre 
ou en polycarbonate. 
· Gravure laser sur dichroïque. 
· Réalisation de Gobos sur verre mono ou multi-couleurs. 

 
Contact : PROMIC – Jean Paul DUPOUY 
Tel : 04 77 47 52 74 / promic@wanadoo.fr 
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"OptiLIS" - analyseur en continu de la qualité de l 'eau 
 

L’OptiLIS est un analyseur en ligne de la qualité de l’eau qui permet d'évaluer             
simultanément de 1 à 4 paramètres : Demande Chimique en Oxygène (DCO), Demande 

Biologique en Oxygène (DBO), Carbone Organique Total (COT), Matières En Suspension (MES). 
 
L’OptiLIS est un système entièrement automatique qui fonctionne seul 
sur site, sans intervention pendant plusieurs semaines et sans réactif. 
Il utilise très peu de consommables : eau distillée, lampe, tuyau de 
pompe, solution de nettoyage. 

Le principe de mesure est basé sur l'absorption optique : 
On mesure l'atténuation d'un faisceau lumineux qui traverse une lame 
d'eau et on utilise la loi de Beer-Lambert qui définit une relation      
logarithmique entre une absorbance optique et une concentration 
d'espèce chimique dans une cellule de mesure. 
 
La gamme des longueurs d'onde utiles pour cette application s'étend 
des ultraviolets aux infrarouges, typiquement de 200 à 800 nm. 
 
L’OptiLIS est disponible dans différentes configurations et niveaux d’équipement. 
Les appareils les plus performants mettent en œuvre une source lumineuse à large spectre, telle qu’une 
lampe au deutérium, combinée à un analyseur de spectre. Les paramètres de pollution sont évalués par 
corrélation avec des courbes de calibration spécifiques à chaque type d'effluent. Une analyse              
multivariables permet de choisir automatiquement la courbe la mieux adaptée à l'effluent en cours    
d'analyse. 

Des versions moins coûteuses n'utilisent que 2 ou, au mieux, quelques longueurs d'onde. Elles sont très 
efficaces pour des effluents dont la composition en divers polluants varie peu. 

La réalisation de ces appareils a présenté de nombreuses difficultés pratiques pour qu'ils soient          
réellement fiables et suffisamment précis sur le long terme : couplage optique–électronique–mécanique–
hydraulique ; stabilité des éléments optiques sources–fenêtres–détecteurs ; sophistication des modèles 
physiques et des logiciels. 

Contact : EFS – François SCHMIDT  
Tel : 06 85 31 64 87 / fschmidt@efs.fr 

 
 
Projet PhotonicRoadSME, Phase 2 
 
 

Le pôle ORA participe actuellement avec 9 autres partenaires Européens au projet PhotonicRoadSME. 
La première phase de ce projet, qui s’étale sur deux ans, vient d’être achevée. Au cours de cette phase, 
le consortium du projet a pu collecter une quantité d'informations importantes sur 9  
catégories de matériaux nanophotoniques, de leurs obstacles liés à la technologie, à la fabrication et / ou 
aux marchés, ainsi que leurs applications actuelles et futures dans de nouveaux dispositifs photoniques. 
Ces données sont aujourd’hui intégrées dans une base de données informatisée.  
Dans le même temps, les partenaires du projet ont collectés de nombreuses informations concernant les 
produits et équipements associés aux domaines d’applications choisis initialement (TIC, Santé & Bien 
être, Environnement et Sûreté et sécurité) aux moyens d’enquêtes industrielles et des sources             
d’informations disponibles. Ces données ont ensuite été compilées sous formes d’analyses SWOT. 
Aujourd’hui,  le consortium entreprend d’établir une méthodologie pour mettre en place des feuilles de 
routes adaptées aux PME/PMI concernant les moyens techniques et technologiques à venir qui ont été 
recensés. Cette méthodologie sera ensuite validée par son application sur 12 cas d’études de               
développement de produit. Pour cela, chaque entreprise à la possibilité d’être l’objet d’un des 12 cas    
d’études et donc de bénéficier de cet accompagnement. 

Contact : pôle ORA—David VITALE 
 Tel : 04 77 91 57 44 / d.vitale@pole-ora.com 
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Plein phare sur un adhérent 
 
 
 Présentation  
 
Crée en 1974, FORETEC a développé 4 types d'activités :  
· La fabrication, la vente et la réparation de matériel d'endoscopie industrielle 

et d'inspection télévisuelle ; 
· Le travail de la fibre optique ;  
· La vente de loupes binoculaires ; 
· Le développement, la fabrication et la réparation de générateurs de lumière. 
 
 Les produits  

 
· ENDOSCOPES INDUSTRIELS : Boroscopes, fibroscopes, sondes 
fibroscopiques, video-endoscopes avec mesure stéréo ; 
· INSPECTION VISUELLES : Caméra de poussée, sondes         
d'inspections 
· ACCESSOIRES ENDOSCOPIQUES : module de stockage     
d'images, objectifs, caméras, viseurs, écrans 
· GENERATEURS DE LUMIERE : Halogènes, xénon, LEDs, HTI… 
· FIBRES OPTIQUES 
· LOUPES BINOCULAIRES 
 

 Les clients 
 
Tous les secteurs industriels, Aéronautique, Défense,        
Sécurité, Chimie, Energie, Pharmacie, Agroalimentaire, eau, 
ferroviaire, mécanique...  
 
 Les chiffres clefs  
 
La société FORETEC, implantée à Montbrison, dans la Loire 
est constituée d'une équipe de 9 personnes réalisant un   
chiffre d'affaires de 1.7M€. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact : FORETEC - DEFOUR Jean Marc 
Tel :  04 77 96 89 30  /  foretec@foretec.fr  

INF’ORA 
 

La lettre d’information INF’ORA, mise en place par le pôle ORA, est      
diffusée touts les deux mois.  En qualité d’adhérent, cet outil de           
communication est à votre disposition pour diffuser de l'information sur un 
nouveau produit, un nouveau projet, un nouveau partenariat … 
Pour cela, il vous suffit de nous faire parvenir un article (environ 250 mots) 
illustré d'une photo et de votre logo. Nous conviendrons ensuite ensemble 
de la mise en forme pour sa parution dans INF'ORA. 
 

Contact : pôle ORA - David VITALE  
Tel : 04 77 91 57 35 /  d.vitale@pole-ora.com 


